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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 本論文は、産業応用に不可欠の VHFプラズマの詳細な特性を２次元のシミュレー

ションにより調査したもので、マルチロッド電極を用いたトライオード型プラズマ

源を用いればアモルファスシリコンの高品質・高速製膜の可能性があることなどの

知見を得ている。これらの成果は、プラズマ工学に寄与するところが大きい。よっ

て、本論文は博士（工学）の学位に値するものと認める。 

 

 

 

 


